
微細切刃と微小駆動を用いた

「表面・界面の物性解析技術」「化学分析用の前処理加工技術」

型式 NN-05型

「塗膜の剥離強度測定」

「多層フィルムの剥離強度測定」

「金属メッキ膜の剥離強度測定」

「材料表層部のせん断降伏強度解析」

「リチウムイオン電池の活物質層の強度解析」

「表面分析の前処理断面出し」etc

に活用できます。

サブミクロンオーダー

(目安評価膜厚100nm～1μm)Surface And Interfacial Cutting Analysis System

NN-05型
動作機構にピエゾ素子(圧電素子)を使用

nm/sレベルの超精密駆動を実現

1μmを下回るような超薄膜の剥離や

超微小領域での断面出し切削を

可能にします。
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